Uchwala Nr 000-4/3/2010
Senatu Politechniki Radomskiej
im. Kazimierza Pulaskiego
z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie: uzupetnienia uchwaly Nr 000-4/8/2009 Senatu PRad. z dnia 28 maja 2009 r.
W sprawie ustalenia warunkow i trybu rekrutacji oraz form studiow na
poszczegolnych kierunkach w Politechnice Radomskiej na rok akademicki
2010/2011 o wprowadzenie zasad rekrutacji dla kierunkow: Kosmetologia,
Turystka i Rekreacja.

Na podstawie:

- art. 169 ust. 2 - 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U.
Nr 164 poz. 1365 z p6zn. zm., w zwigzku z postanowieniami rozporzadzenia Ministra
Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunkow i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniow i stuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianow
I egzamindow w szkotach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562) w zakresie
przeprowadzania egzaminu maturalnego

1. Wobec utworzenia:
1)  uchwalg Senatu Nr 000-3/1/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. od roku
akademickiego 2010/2011 na Wydziale Materiatoznawstwa, Technologii
i Wzornictwa kierunku Kosmetologia - studia pierwszego stopnia stacjonarne
i niestacjonarne,
2) uchwalag Senatu Nr 0000-4/2/2010 z dnia 27 maja 2010 r. od roku

akademickiego 2010/2011 na Wydziale Transportu i Elektrotechniki kierunku
Turystyka i Rekreacja — studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Senat:

a) uzupetnia kierunki wymienione w § 1 ust. 2 warunkow i trybu rekrutacji oraz form
studiow na poszczegOlnych kierunkach w Politechnice Radomskiej w roku
akademickim 2010/2011, stanowigcych zatacznik do uchwaty Senatu Nr 000-4/8/2009
0 nowoutworzone kierunki: Kosmetologia i Turystyka i Rekreacja,

b) okresla wskazniki rekrutacyjne dla tych kierunkow:

- Kosmetologia:
W=M+Ch (lubF) + 0,4 Job

- Turystyka i Rekreacja:
W =M +F (lub Ch, B, G, H) + 0,3 Job

poprzez dodanie ich w tabeli 2 w zalgczniku nr 1 do warunkéw 1 trybu rekrutacji oraz
form studiow na poszczegdlnych kierunkach w Politechnice Radomskiej w roku

akademickim 2010/2011.

2. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.



W wyniku glosowania jawnego przy liczbie 0sob uprawnionych do glosowania 54, liczbie
0sOb obecnych uprawnionych do glosowania 33, w tym obecnych w czasie glosowania
33 osoby, za glosowaty 33 osoby, Senat jednomyslnie przyjat nn. uchwate.

Przewodniczacy Senatu
Politechniki Radomskiej
im. Kazimierza Putaskiego

prof. dr hab. inz. Mirostaw Luft



